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□精密光機工程 

■先進光學元件製作 

國研院儀科中心的先進光學元件製作除了作為各研發計畫所需光學設計、製作與

檢測之後勤支援外，並發展包括精進 4 吋以上口徑鏡片之製作精度以及小於 5 mm 口徑

的製程開發。4 吋以上口徑鏡片包括福衛五號光學遙測酬載系統的修正透鏡與主、次鏡

預拋光，以及用於雷射干涉儀的標準鏡頭開發；小於 5 mm 口徑的元件則採用玻璃模造

製程，盼可完備各種尺寸光學元件的製作工法。

2012 年度完成建立光學鏡頭系統之光學設計、光學性能評估、光機系統設計、元

件製作與檢測、系統組裝與測試等標準流程。並以協助福衛五號光學遙測酬載大口徑

鏡片拋光與檢測、高數值孔徑鏡片製作技術以及光學鏡頭系統開發為主軸。

2012 年度獲得的重要的發展成果如下，並擇要說明技術平台對學術界與產業界服

務的案例：

1. 完成兩組福衛五號光學遙測酬載系統修正透鏡組，以及 φ466 mm 主鏡與次鏡球面預

拋光，移除研磨後的材料次表層破壞及控制曲率半徑，並進行後續非球面化加工。

2. 發展微型高數值孔徑鏡片模造製程技術，選用高折射率、低色散玻璃材料，分析各

項模造參數溫度、力量、持溫及保壓時間與玻璃元件品質特徵的關係，不斷修正並

克服玻璃預形體與模仁沾黏問題，並將偏心量由 47.6 µm 降低到 1.4 µm，建立模具

與模仁，完成高填充率 (high filling rate) 微透鏡陣列以及 φ4.6 mm、中心厚度 2 mm 的
微型高數值孔徑鏡片搭配組成顯微物鏡，微型高數值孔徑鏡片可應用於各種醫學顯

微影像、眼科儀器、微創手術取像，以及各類光動力醫學技術等。

■精密機械加工 

精密機械加工配合本中心儀器技術服務平台發展方向，規劃主要工作內容包括：

航太級鏡片拋光與檢測技術、超精密加工技術與儀器機電系統整合技術。此外，2012
年完成建置大口徑非球面拼接式干涉儀，以支援高精度非球面鏡製作與檢測服務。各

項工作內容概述如下：
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■學界合約案

2012 年與學界合作計畫表列如下 ( 不計列研究生參與研究計畫之合作 )：

計畫名稱 合作對象

活體細胞顯微影像系統一套 清華大學

高轉速截斷式光學量測系統之機構製作 台灣大學

高轉速截斷式光調變器模組－主軸組裝與測試 台灣大學

高轉速截斷式光調變器模組－轉盤製作及動態 台灣大學

ALD 於氣擴散層製備晶粒 <2 nm 觸媒應用於高效能燃料電池 (3/3) 元智大學

衛星科學酬載海洋環境照相儀可行性研究 海洋大學

光子接收感測模組 台灣大學

無線傳輸用光學反射鏡面發射端模組 台灣大學

高亮度 13.5-nm 極紫外光源之研發 (2/3) 台灣大學

微投影機光機設計與製作 中央大學

可程式交直流電源供應器 弘光科技大學

2012 年微化學與微系統研討會 (ISMM) 承辦 清華大學

微感測器製程服務 交通大學

雙波段光學元件鍍膜與膠合 臺灣大學

紅外光照恆溫系統 高雄醫學大學

氧電漿機一組 交通大學

微機電微元件製程製作 清華大學

微熱傳元件製程製作 交通大學

衛星科學酬載海洋環境照相儀可行性研究 ( 二 ) 臺灣海洋大學

強制流 ALD 研製大尺度奈米反應器進行連續式可見光水解產氫及氫分

離研究 (1/3)
清華大學

快速射頻掃瞄穿隧探 針顯微鏡的整合商品化與衍生技術的開發 (1/3) 臺灣大學

跨領域大樓空間規劃委託專業服務 中央研究院

偵檢儀校正實驗室作業流程控制程式製作 清華大學

雙波段共光路光學量測系統 臺灣大學

鋁鏡加工及鍍膜 交通大學
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periodic structures of CdSe 

quantum dots
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